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DEGISIK UYGULAMALAR ICIN
PVD ve CVD

KAPLAMA SISTEMLERI

www.vaksis.com

| ] 2 altin 6neri

yeni Grdn
PETRoll

] etkinlikler

 PVD: Physical Vapor Deposition
¢ CVD: Chemical Vapor Deposition
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Vakum sistemleri kullananlar i¢in

2 altin oneri!

1. Basing gostergeleri degisik yontemlerle ve
degisik basing araliklarinda basing dlgerler. Basing
olgmek istediginiz ortam (UHV, VHV, HV, LV, reaktif
gaz, vb.) hangisiyse ona gore basing gostergele
rinizi segin. Vakum sistemlerinde ¢ogu zaman
birden ¢ok vakum yoéntemiyle calisan basing
gostergeleri  bulundurmak gerekebilecegini
hatirlayin.

2. Vakum altinda calisan kaplama sistemlerinizde
ihtiyaciniz olan basincin ne olduguna dair bir 6n
calisma yapin.

Kaplamada kullanacaginiz teknigin ne olduguna
bagh olarak (buharlagtirma, sagctirma, gaz fazinda
cokeltme, vb.) alttas ile buharlastirma kaynagi
arasindaki mesafeye karar verin. Daha sonra,
kaplayacaginiz malzemenin vakum ortamindaki
kalinti gazlarla reaksiyona girme hizini tayin edin.
Reaksiyona girme hizi yiiksekse ve eger dusik
kaplama (malzeme biriktirme) hizlarinda
calismaniz gerekiyorsa, daha yiksek vakum
(dustik basing) talep edin. Degil ise, daha dusiik
vakum (yiiksek basing) ortamini talep edebilir ve
vakum elde etme masraflarinizi azaltabilirsiniz.

ontmlzdedd vijiznlards
altin) Onerilere davan ddacg gz,

e UHV: Ultra High Vacuum
e VVHV: Very High Vacuum

e HV: High Vacuum
e |V:Low Vacuum
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yeni urdn
PETRoll

Roll-to-Roll (R2R) kaplama igin gelistirilmis olup,
PET ya da diger malzemelerden yapilmis olan esnek
ylizeylerin (web) ince film kaplamalarinda
kullaniimaktadir.

Al, Ag ve Mg malzemeleri, Knudsen-cell-type :
buharlastirma teknigi ile yiizeye uygulanmakta ve °
olduk¢a homojen kaplamalar elde edilmektedir.

100 m uzunlugunda, 300 mm genisliginde ve 0,3 /
mm kalinligindaki esnek malzeme, vakum

kirlmaksizin siirekli kaplanirken, kalinlik 6lgtimii /
de anlik olarak yapilabilmektedir. |

Teknik Ozellikler:
En Dusik Basing: < 1x1 0°torr
Alttas Boyutu : <300 mm genislik, 100 m uzunluk,

0,3 mm (300 pm) kalinhginda
Kalinlk Olgiimi: Bilyitme sirasinda

Kuvars Kristal ile 6lgtim

Kaplama Yén : Yukariya dogru
Kaplama Metodlari : Knudsen-cell-type buharlastirma
Kaynak Sayilari: 5 adet
Kontrol: Bilgisayar ile

B
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KONFERANS, SEMINER, TOPLANTI...
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